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WYDZIAL ELEKTRYCZNY/ STUDIUM
KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim Wynalazki i patenty

Nazwa w jezyku angielskim Inventions and patents

Kierunek studiow (jesli dotyczy): Elektrotechnika

Specjalnos¢ (jesli dotyczy): Renewable energy systems

Stopien studiow i forma: II stopien, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Kod przedmiotu PRR021232

Grupa kurséow NIE
Wyktad | Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium

Liczba godzin zajec 15

zorganizowanych w Uczelni

(2ZV)

Liczba godzin catkowitego 30

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia zaliczenie | Egzamin/ Egzamin / Egzamin / Egzamin /
na oceng zaliczenie na | zaliczenie na zaliczenie na | zaliczenie na

oceng* oceng* oceng* ocen¢*

Dla grupy kurséw zaznaczy¢

kurs koncowy (X)

Liczba punktéw ECTS 1

w tym liczba punktow
odpowiadajaca zajeciom
o charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktéw ECTS 05
odpowiadajaca zajeciom
wymagajacym bezposredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI
W zakresie wiedzy:
1. Ma podstawowg wiedze z zakresu stosowania prawa w relacjach spotecznych, podmiotow
prawnych i fizycznych, uzyskang na poziomie $redniego wyksztatcenia okreslonego w programach
wiedzy o spoleczenstwie oraz wychowania obywatelskiego
W zakresie kompetencji spotecznych:
1. Zdolnos¢ do samodzielnego myslenia, wyszukiwania i analizowania informacji.
2. Potrzeba samoksztatcenia i ciggltego poglebiania wiedzy.

CELE PRZEDMIOTU
C1 Poznanie poje¢ zwigzanych z wynalazkami, ich klasyfikacjg i cechami charakterystycznymi.
C2 Zapoznanie z zasadami ochrony patentowej.
C3 Zdobycie wiedzy na temat uzyskania patentu w procedurze krajowej, regionalnej i
migdzynarodowe;.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01 — zna najwazniejsze teorie uzasadniajace ochron¢ patentowa i podstawowe zrodta prawa
patentowego w ujeciu migdzynarodowym, unijnym i krajowym.

PEK_WO02 — jest w stanie zdefiniowa¢ pojecie wynalazku, wymienié jego cechy i rodzaje.

PEK_W03 — ma wiedz¢ na temat specyfiki ochrony wynalazkow biotechnologicznych.

PEK_WO04 —jest w stanie okreSli¢ czym jest patent, scharakteryzowa¢ jego tre$¢. zakres
przedmiotowy, czas trwania i ograniczenia.

PEK_WO05 — jest w stanie scharakteryzowac¢ podmiot prawa do patentu — pojecie tworcy i jego praw
(prawa osobiste i majatkowe), wspottworcy, wynalazku pracowniczego.

PEK_W06 — ma wiedz¢ na temat uméw licencyjnych.

PEK_WO07 — zna zasady uzyskania patentu w procedurze krajowej, europejskiej i migdzynarodowe;.

Z zakresu kompetencji spotecznych:
PEK_KO01 — Potrafi mysle¢ w sposob kreatywny.
PEK_KO02 — Ma $§wiadomo$¢ waznos$ci pozatechnicznych aspektéw dziatalno$ci inzynierskie;j.

TRESCI PROGRAMOWE
Forma zaje¢ - wyklad Liczba godzin
Wyl | Krétki rys historyczny. 1
Wy1l, |Podstawowe zrodta prawa patentowego w ujeciu miedzynarodowym, 2
Wy2 [unijnym i krajowym.
Wy2, |Pojecie wynalazku i jego cechy (przestanki zdolnos$ci patentowej). Specyfika 3
Wy3 | wynalazku biotechnologicznego.
Wy4 | Rodzaje wynalazkow. Wynalazki wytaczone spod ochrony. 2
WYy5, |Patent — tre$¢, zakres ochrony, czas trwania, ograniczenia. Pojecie tworcy i 4
Wy6 | jego praw. Umowy licencyjne.
WYy7 | Zgloszenie patentu w procedurze krajowej, europejskiej i migdzynarodowe;. 2
Wy8 | Kolokwium. 1
Suma godzin 15
Forma zaje€ - éwiczenia Liczba godzin
Cwl
Suma godzin
Forma zaje¢ - laboratorium Liczba godzin
Lal
Suma godzin
Forma zaje¢ - projekt Liczba godzin
Prl
Suma godzin
Forma zaje¢ - seminarium Liczba godzin
Sel
Suma godzin




STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad problemowy

N2. Prezentacja multimedialna
N3. Quizy

N4 Konsultacje

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formujaca Numer efektu Sposdb oceny osiggnigcia efektu ksztalcenia
(w trakcie semestru), P | ksztatcenia
— podsumowujaca (na
koniec semestru)

F1 PEK_KO1 - PEK_KO02 | udziat w dyskusji, aktywnos¢ podczas zaje¢¢

P PEK_WO01 - PEK_WO07 | kolokwium zaliczeniowe
PEK_KO01 - PEK_KO02
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[3] BartalJ. Markiewicz R., ,,Prawo autorskie”, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTAELCENIA DLA PRZEDMIOTU
Inventions and patents

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Elektrotechnika

I SPECJALNOSCI Renewable energy systems

Przedmioto | Odniesienie przedmiotowego efektu Cele Tresci Numer
wy efekt do efektéw ksztalcenia przedmiotu*** | programowe** narzedzia
ksztalcenia zdefiniowanych dla kierunku * dydaktycznego**
studiow i specjalnosci (o ile *
dotyczy)**
PEK_W01 K2ETK_WO07 C1,C2 Wyl- Wy2 N1, N2, N3
PEK_W02 K2ETK_WO07 Cl,C2 Wy2- Wy4 N1-N4
PEK_W03 K2ETK_W07 Cl,C2 Wy3 N1-N4
PEK W04 K2ETK W07 C2 Wy4- Wy6 N1, N2, N3
PEK_W05 K2ETK_W07 C2 Wy4- Wy6 N1-N4
PEK_W06 K2ETK_WO07 C2 Wy6 N1, N2, N3
PEK_W07 K2ETK_W07 C2 Wy7 N1, N2, N3
PEK_KO01 S2RES _KO01 Cc2 Wyl- Wy7 N1-N4
PEK K02 K2ETK_KO03, K2ETK_K04 C3 Wyl- Wy7 N1-N4

** - wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalno$ciowych efektow ksztalcenia

**k*k

- z tabeli powyzej




